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Filmes finos sao uma camada de espessura com dimensdes entre a faixa de
fracao de nandmetros e microns. Com o grande avanco da tecnologia,
desenvolve-se técnicas a partir de métodos fisicos ou quimicos para acrescentar
melhorias e aperfeicoamento destes dispositivos eletronicos. Dentre as técnicas,
temos a spray pirélise onde é a mais utilizada para a deposicao de filmes finos,
onde é constituida de uma camara isolada com uma chapa metalica aquecida, um
substrato em sua superficie e um atomizador para o jateamento da solucao
precursora na regiao do substrato. As vantagens da utilizacao da técnica de spray
pirélise é pela facilidade de execucao, revestimento de substratos com geometrias
complexas, uniformidade na deposicao e alta qualidade dos filmes, nao é
necessario a utilizacao de temperaturas exorbitantes e os filmes depositados sao
reprodutiveis, proporcionando o potencial de producdao em massa. Neste projeto
construimos um sistema para deposicao de filmes finos por spray pirélise em
substratos vitreos. Foram empregados dois sistemas para o jateamento da solucao
precursora na superficie do substrato; uma pistola de pintura pneumaética e um
atomizador ultrassbnico. Foi utilizado uma pequena concentracao de lodo diluida
em &gua realizando assim uma variacdo de soluto na solucao precursora,
depositando-a em laminas de microscopia para testes do sistema. Agradeco
imensamente a Universidade Federal do Ceara pela oportunidade e ao Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnoldgico pelo financiamento da
pesquisa.

Palavras-chave: SPRAY PIROLISE. FILMES FINOS. DEPOSICAO. ATOMIZADOR.
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